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DE CIEMNCIA,
< Unién Europoea
) - INNOVACION Fondo Eurcpeo

do Dasarrolle Regional
"Una manera de hacer Ewopa”

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracién
5 de julio de 2022 a las 09:30:00

Lugar de celebracion
Sesion telematica.

Asistentes

PRESIDENTE

D./Dha. Maria del Carmen Gonzalez Penalver, Secretaria General Adjunta de Obras e Infraestructura

VOCALES

D/Dna. Isabel Bonelli Jaudenes, Abogada del Estado Jefe en la Abogacia del Estado del Ministerio de Ciencia e

Innovacion.

D./Dia. Cristina Blanco Robles, Interventora Auditora de la ID en AECSIC.

D./Dha. Maria Nieves Torres Lorite, Jefa de Servicio. Oficina Técnica de Equipamiento.

SECRETARIO

D./Dha. Mercedes del Rio Fernandez, Jefe Servicio de la Oficina Técnica de Adquisiciones
« De acuerdo con el articulo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, los asistentes a la
reunion de la Mesa de contratacion que se relacionan en la presente acta, manifiestan que no concurre en ellos ningun
conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento de contratacion
de los expedientes que se analizan a continuacion.

De igual forma, se comprometen a poner en conocimiento del Organo de Contratacion de la Agencia Estatal CSIC, de
manera inmediata, cualquier potencial conflicto de interés que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento
de adjudicacion o durante la fase de ejecucion de los expedientes.

Orden del dia

|.- Apertura y calificacion administrativa: 29850/22 - Suministro e instalacion de un equipo de grabado seco para
nanoestructuras y capas delgadas de silicio y derivados de silicio. Proyecto FEDER MINATEC PLUS2. FICTS2019-02-
40.

Se Expone
l.- Apertura y calificacion administrativa: 29850/22 - Suministro e instalacion de un equipo de grabado

seco para nanoestructuras y capas delgadas de silicio y derivados de silicio. Proyecto FEDER MINATEC
PLUS2. FICTS2019-02-40.
Han concurrido las siguientes empresas:
I. NIF: A28570190 ALAVA INGENIEROS Fecha de presentacion: | de julio de 2022 alas 11:16
Tras la revision de la documentacion aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente:

Admitir a los siguientes licitadores:

I. NIF: A28570190 ALAVA INGENIEROS

CSV : GEN-e353-d403-6e5a-45d2-6282-e510-a770-0cla

DIRECCION DE VALIDACION : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 05/07/2022 10:21 | Certifica
FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PENALVER | FECHA : 05/07/2022 12:07 | Certifica



Yo, como Secretario/a, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

D./Dna. Mercedes del Rio Fernandez D./Dna. Maria del Carmen Gonzalez Penalver
SECRETARIO/A PRESIDENTE/A
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CSV : GEN-e353-d403-6e5a-45d2-6282-e510-a770-0cla

DIRECCION DE VALIDACION : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : MERCEDES DEL RIO FERNANDEZ | FECHA : 05/07/2022 10:21 | Certifica
FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PENALVER | FECHA : 05/07/2022 12:07 | Certifica
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